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Аннотация

Целью работы являлось  изучение  способов управления  напуском газа  в

источники  плазмы.  Были изучены  два  способа  подачи  и  контроля  потока

газа:  соленоидальными клапанами и  контроллерами расхода  газа,  а  также

проведено  их  сравнение.  В  процессе  изучения  контроллеров  расхода  газа

было  определено  быстродействие  контроллера  расхода  газа  фирмы

Bronkhorst серии EL-FLOW. Измерения были проведены на системе подачи

газа  в  ВЧ(высокочастотный)-разрядный  источник  плазмы  атомарного

инжектора.
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